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超构表面通过控制其微纳结构的组成材料、几何形状及排布方式等参数，

可实现对光场多重性质的灵活调控，从而为构建各种新型成像与显示系统

提供了新的可能。在本报告中，我将分享研究团队近期利用超构表面开展

的一些新型成像与显示的探索，包括新型介电材料超构表面的制备方法、

基于超构表面的边缘增强成像与图像处理、基于超构平板波导的多通道全

息显示等。 
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